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摘要(译)

公开了一种超声成像设备及其控制方法，其涉及用于确定安装到超声探
头的位置传感器是否与超声探头分离的技术。超声波成像装置包括超声
波探头，安装在超声波探头上的多个位置传感器，以获取超声波探头的
位置信息，以及控制单元。控制单元基于多个位置传感器的坐标信息确
定多个位置传感器之间的距离和方向中的至少一个是否对应于预定距离
和预定方向中的至少一个，并且至少确定当距离和方向中的至少一个不
对应于预定距离和预定方向中的至少一个时，多个位置传感器中的一个
与超声波探头分离。
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